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SEMII Il MFN
2025 - 2026 Y _— L -
Actualizat: 25.02.2026 2231 S.E.P.LP. : Sisteme si Echipamente pentru Prelucrare in Ingineria de Precizie
10 P.LI.P. (Curs) 0.T. : Optica Tehnica
C304-B Bara AMEF. : Actionri in Mecanica Fina
P O.T. (Curs) AS.M.1: Aparaturd si Sisteme de Masurare |
C304-B Rusu P.LLP. : Proiectarea Integrata in Ingineria de Precizie
o S.E.P.IP. (Curs) E.A. : Electronica Aplicata
Do18 Teu!an E.P.LA.1: Echipamente pt. Procese Industriale Automate |
LUNI
T.F.M.N. : Tehnologii de Fabricatie si Micro/Nanotehnologii
1416
Metrologie : Metrologie
M.C.E : Managementul Clasei de Elevi (Modul Pedagogic Facultativ)
16-18
18-20
o AS.M. I (Curs)
C304-B Rusu
oT.(L)
on C304-B Rusu
ASM.1(L)
C304-B Rusu
TEMN. (L)
PO B02 Cosma
AMF. (L)
WART! A022 fanosi
SEP.LP. (L)
o0 D018 Plesa Alin
EPIAI(L)
C304-A Besoiu.
16-18
18-20
o E.A. (Curs)
B106 Pop
1012
P Metrologie (Curs)
C304-B Noveanu
MIERCURI
1416
Metrologie (L)
1618 C€304-B Sorescu
18-20
PLLP.(P)
810 D018 Stan
TR AMF. (Furs)
A022 Méndru
P T.F.MN. (Cl!rs)
B106 Contiu
Joi
s EP.LA.1(Curs)
D018 Plesa Alin
16-18
18-20
810
EA. ()
1042 €301 Donca
VINER! W.CE. (Curs)
1244 LI

14-16




